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表紙の絵
ANSYSによる小型環状トーラスプラズマ実験装置 TOKASTAR-2の真空容器渦電流の三次元解析に用いたメッシュ．（a）磁場コイル，
（b）真空容器，（c）真空容器近傍の空間，の部分を示す．赤道面に 4つあるポートの渦電流磁場への影響を評価した．
（Keishi TSUNODA et al., Plasma and Fusion Research, Vol. 20, 1402016 (2025)  https://www.jspf.or.jp/）
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